Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax AU : 2023- 2024 , Semestre 1

Calendrier des examens (Session de controle semestre 1 Fevrier 2024)

2 MP Des. Créa. Ind.

Date Heure Epreuve Matiére Durée Salle

13/02/2024 9h Ratt Anglais appliqué IIT | 1h30 galerie

13/02/2024 11430 Ratt Gestion et organisa- | 1h galerie
tion professionnelle

14/02/2024 9h Ratt ApplicationsTechniquegh galerie
111

14/02/2024 11A30 Ratt Matériaux, Innova- | 1h30 galerie
tion et Créativité

15/02/2024 9h Ratt Technologies de | 1h30 galerie
production




Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax AU : 2023- 2024 , Semestre 1

Calendrier des examens (Session de controle semestre 1 Fevrier 2024)

2 MP Design Habillement

Date Heure Epreuve Matiére Durée Salle

13/02/2024 9h Ratt Matériaux, Innova- | 1h30 galerie
tion et Créativité

13/02/2024 11A30 Ratt Technologies de | 1h30 galerie
production

14/02/2024 9h Ratt Méthodologie  de | 2h galerie
Projet appliqué 111




Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax AU : 2023- 2024 , Semestre 1

Calendrier des examens (Session de controle semestre 1 Fevrier 2024)

2 MR AP

Date Heure Epreuve Matiére Durée Salle
13/02/2024 9h Ratt Initiation a | 2h galerie
I’enseignement

des arts plastiques
111

13/02/2024 11A30 Ratt Stage pédagogique | 2h galerie
111
14/02/2024 9h Ratt Séminaires Théma- | 2h galerie
tiques III
14/02/2024 11h30 Ratt Infographie De | 2h galerie
Création II1
15/02/2024 9h Ratt Spécifique institu- | 2h galerie
tion III
16,/02/2024 9h Ratt Séminaire de | 3h galerie
Méthodologie  de
Recherche III




Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax AU : 2023- 2024 , Semestre 1

Calendrier des examens (Session de controle semestre 1 Fevrier 2024)

2 MR Design Image

Date Heure Epreuve Matiére Durée Salle
13/02/2024 9h Ratt Initiation a | 2h galerie
I’enseignement
du Design III

13/02/2024 11430 Ratt Spécifique institu- | 2h galerie
tion III

14/02/2024 9h Ratt Seminaires théma- | 3h galerie
tiques III

15/02/2024 9h Ratt Séminaire de | 4h galerie

Méthodologie  de
Recherche III




